E20975

Pritrdilo za names¢anje in fino prilagoditev laserskih
senzorjev
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
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Obmocje uporabe

Izvedba za Celno optiko

Mehanski podatki

Teza [¢]] 35,5

Mere [mm] 29,5x 12 x 28
Materiali tlacno litje cinka
Obmocje poravnave fina prilagoditev v 2 oseh + 2°

Opombe
Embalazna enota 1 Kosov
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